ZAZNAM O PRUBEHU OBHAJOBY
RIGOROZNIi PRACE

Nazev prace: Structural defects in 1l — VI semiconductors
Jazyk prace: anglictina
Jméno uchazeée/uchaze¢ky: Mgr. Lukas Sedivy, Ph.D.
Studijni program: Fyzika
Studijni obor: Kvantova optika a optoelektronika
Oponent/oponenti:
Clenové komise: Piedseda prof. RNDr. Pavel Hoschl, DrSc. (pfitomen)
Mistopiedseda prof. RNDr. Petr Maly, DrSc. (nepfitomen)
Clenové prof. Ing. Jii Ctyroky, DrSc. (piitomen)
prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. (piitomen)
prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (pfitomen)
prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (pfitomen)

prof. RNDr. Petr Némec, PhD. (pfitomen)
doc. RNDr. Frantisek Trojanek, PhD. (pfitomen)

Datum jednani komise:
Obh4jena disertacni prace uznéna jako prace rigordzni.

Vysledek jednani komise:

U Komise uznava piedlozenou diplomovou praci jako rigordzni praci.
Komise uznava predlozenou disertacni praci jako rigordzni praci.

Predseda nebo mistopredseda komise:

Pokyny pro predsedy nebo mistopiredsedy komisi:

Préce v elektronické podob& musi byt studentem vloZena do SIS. Formulai vypliite ve viech bodech v elektronické podobé. V bodé Clenové
komise se uvedou vSichni ¢lenové komise a za jejich jména se uvede ,,(pfitomen)“ nebo ,,(nepfitomen)“. Pfedseda nebo mistopiedseda
komise je jejim Clenem. V bodé Pribéh obhajoby by mély byt uvedeny alesponn Ctyfi véty vystihujici pribéh obhajoby. Po vyplnéni
formulafe ho vytisknéte, dole formulaf jesté vlastnoruéné podepiste a pfilozte k zapisu o statni zavéreéné zkousce. Soucasné vlozte formulaf
Vv elektronické podobé (bez vlastnoru¢niho podpisu) do SIS.



